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Procédé de controle de la couche de réserve sur une forme imprimante pour héliogravure et appareil pour
la mise en oeuvre de ce procédé.

@ On fait couler un liquide de contrdle (13), conduc-
teur électrique, sur une couche de réserve (12) dépo-
sée sur une forme imprimante (11) et on laisse ce liquide
s’infiltrer 4 travers la couche (12) jusqu’a la surface de la
forme imprimante (11) de fagon & provoquer un court-
circuit entre le liquide (13) et 1a forme imprimante (11).
On mesure le temps nécessaire pour provoquer ce court- 20
circuit et on en déduit des indications relatives 4 la qua-
lité de 1a couche de réserve. Ce procédé peut étre mis en
oeuvre avant ’opération de gravure par attaque chimique,
sans laisser de trace sur la forme imprimante. Il est ainsi |
possible de déterminer les conditions optimales pour ef- 7 > T
fectuer l’attaque chimique ou, dans le cas oit ’examen
de la couche de réserve révéle que cette couche est trop
défectueuse, de réutiliser la forme imprimante aprés sim-
ple remplacement de la couche de réserve.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de contrdle de la couche de réserve sur une
forme imprimante pour héliogravure, selon lequel on fait
couler un liquide de controle, conducteur électrique, sur la
partie de la réserve soumise au controle, sur la forme impri-
mante, on laisse ce liquide s’infiltrer dans la réserve de
maniére 4 provoquer un court-circuit entre ce liquide et la
matiére constitutive de la forme imprimante et ’'on mesure le
temps nécessaire pour provoquer ce court-circuit, caractérisé
par le fait que I’'on immerge une paire de piéces de détection
(1, 2) dans le liquide de contrdle (13) versé sur la couche de
réserve (12).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait
qu’un premier circuit conducteur électrique est formé par
ladite paire de piéces de détection (1, 2) et le liquide controle

(13) et par le fait que I’on met une troisiéme piéce de détection

(C) en contact avec la matiére constitutive de la forme impri-
mante (11) de maniére a former un second circuit électrique.
3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé par le fait

contact des électrodes (141, 142), & travers un liquide de
contrdle, avec la partie de la réserve (201) soumise au
controle, sur la forme imprimante (200).

7. Appareil selon la revendication 6, caractérisé par le fait

5 que ladite €lectrode cylindrique (170) est munie d'un aimant

(172) placé a sa partie inférieure.

8. Appareil selon la revendication 6, caractérisé par le fait
qu’il comprend, en outre, un guide d’électrodes (143), placé
au voisinage des électrodes de mesure (141, 142) de la couche

10 de réserve (201) de maniére a entourer ces électrodes (141,

142).

9. Appareil selon la revendication 6, caractérisé par le fait
que le circuit de mesure (110) comprend: un circuit compara-
teur (111), constituant ledit circuit de porte et permettant de

15 comparer la tension (Vs) du signal de sortie des électrodes de

mesure de la couche de réserve avec la tension de référence
(+Vn), le circuit oscillateur (113) permettant d’engendrer le
signal d’horloge (CP) de fréquence prédéterminée; et le
compteur (114) permettant de compter les impulsions du

que I’on connecte un circuit de comparaison entre le premier 20 signal d’horloge (CP) émis par le circuit oscillateur (113) 2

circuit conducteur électrique et le second circuit électrique de
maniére a permettre de détecter la formation du court-circuit
entre le liquide de controle et la matiére constitutive de la
forme imprimante.

4. Appareil pour la mise en ceuvre du procédé selon la
revendication 1, caractérisé par le fait qu’il comprend: une
sonde détectrice (10), dont une extrémité est munie d’une
paire de piéces de détection (1, 2), une résistance (R) et une
troisiéme pi¢ce de détection (C) connectés, a travers cette
résistance, 4 une extrémité de I'une des piéces faisant partie
de cette paire de piéces de détection;

un circuit de porte (23, 24, AD) permettant de comparer le
signale de sortie de 1a sonde détectrice avec une tension de
référence, de fagon a engendrer une impulsion de porte (Cs);
un circuit oscillateur (25, 113) permettant d’engendrer un
signal d’horloge (PS, CP) de fréquence prédéterminée; un

compteur (26, 114) permettant le comptage des impulsions du

signal d’horloge (PS, CP) 4 I’aide de 'impulsion de porté
(GCs); et un circuit d’affichage (28, 120) permettant d’afficher
le résultat du comptage du compteur (26, 114) selon un code
prédéterminé.

5. Appareil selon la revendication 4, caractérisé par le fait
que ledit circuit de porte comprend:

un circuit amplificateur (22) permettant d’amplifier le
signal de sortie de 1a sonde détectrice;

un premier circuit comparateur (23) permettant de com-
parer le signal de sortie (AS) du circuit amplificateur (22)
avec une premiére tension de référence (VS1);

un deuxiéme circuit comparateur (24) permeitant de com-

I’aide du signal de sortie (CM) du circuit comparateur (111).

La présente invention a pour objet un procédé de controle
de la couche de réserve sur une forme imprimante pour hélio-
gravure et un appareil pour la mise en ceuvre de ce procédé.

En général, le matériau constitutif d’une forme imprimante

30 pour héliogravure est le cuivre. Pour fabriquer la forme

imprimante, on forme, dans une plaque de cuivre, des
alvéoles ayant des profondeurs différentes selon les tonalités
de I'image & imprimer. La formation des alvéoles est effectuée
par attaque chimique de la plaque de cuivre par un liquide

35 corrosif qui contient essentiellement du chlorure ferrique.

Lors de cette opération de gravure chimique, on utilise
comme couche de réserve une couche de gélatine (papier
charbon). Avant de procéder 4 la gravure chimique de la
plaque imprimante, on modifie I’épaisseur de cette couche de

40 réserve en gélatine durcie en fonction des tonalités de I'image.

Ainsi, le liquide corrosif atteint la plaque de cuivre, 4 travers
la couche de réserve, au bout d’un temps plus ou moins long
selon I’épaisseur de la couche. La durée totale nécessaire pour
effectuer la gravure de la plaque de cuivre est donc réglée du

45 fait de la présence de la couche de réserve en gélatine et des

alvéoles de profondeurs différentes sont formées dans cette
plaque en constituant ainsi la forme imprimante.

Le temps nécessaire pour I'infiltration du liquide corrosif a
travers la couche de réserve en gélatine dépend non seule-

parer le signal de sortie du circuit amplificateur (22) avecune s0 ment de I’épaisseur de celle-ci mais également d’autres fac-

deuxiéme tension de référence (VSz2); et

un circuit logique ET (AD) permettant de recevoir les
signaux de sortie (Ci, Cz) du premier et du second circuit
comparateur.

6. Appareil selon la revendication 4, caractérisé par le fait
qu’il comprend un circuit de mesure (110), un dispositif d’af-
fichage (120) et un dispositif de commande (130); un boitier
(101) dans lequel sont logés ce circuit de mesure (110), ce dis-
positif d’affichage (120) et ce dispositif de commande (130);
une feuille de caoutchouc (150), placée sur le fond du boitier
(101) afin de protéger la couche de réserve (201);

un aimant (160) placé sur la surface supérieure de la feuille
de caoutchouc (150).
~ une électrode cylindrique (170) connectée, par 'intermé-
diaire d’un fil conducteur (102), au circuit de mesure (110)
logé dans le boitier (101); et une paire d’électrodes de mesure
(141, 142) de la couche de réserve disposées sur une paroi
latérale du boitier (101) de maniére 4 permettre la mise en

teurs tels que la densité et la température du liquide corrosif
ainsi que la quantité d’eau contenue dans la gélatine. En agis-
sant sur ces différents facteurs, il est possible de régler de
manicre trés précise le processus de formation de la forme

s5 imprimante. Toutefois, les caractéristiques de la couche de

réserve en gélatine sont susceptibles de varier sous I'effet de
facteurs imprévus. C’est pourquoi on procéde, en général, a
la correction des fluctuations des caractéristiques de la

couche de réserve en gélatine par ajustement des conditions

& d’attaque au cours de 1’attaque chimique. Cette maniére de

procéder peut se révéler adéquate dans le cas ot le degré de
variation des caractéristiques de la couche de réserve en géla-
tine est faible. Toutefois, si ce degré de variation est élevé, il
n’est plus possible de procéder & un réglage convenable des

65 conditions d’attaque et les profondeurs des alvéoles formées

par attaque chimique de la plaque de cuivre sortent du
domaine de profondeur admissible ce qui rend la plaque
imprimante ainsi obtenue inutilisable. En outre, cette



maniére de procéder présente 'inconvénient de rendre la
fabrication de la plaque imprimante d’héliogravure relative-
ment longue et, également, d’entrainer une perte inutile du
matériau constitutif de la forme imprimante.

Dans le but d’éliminer ces inconvénients, on a eu recours a
un procédé de controle visuel selon lequel on procéde a
I'esamen optique du degré de progression de I’attaque au
moyen d’une échelle de tonalité ou par référence a I'image a
former.

Lorsquel le liquide corrosif, qui est essentiellement cons-
titué de chlorure ferrique (FeCls), s’infiltre & travers la couche
de réserve en gélatine pour atteindre la surface de la plaque
de cuivre de la forme imprimante, le cuivre (Cu) réagit avec le
liquide corrosif en produisant du chlorure cuivrique (CuClz)
et le chlorure ferrique (FeCls) se transforme en chlorure fer-
reux (FeClz).

FeCl; + 3H:0 === Fe(OH): + 3HCI
Cu+ FeCli — CuCl + FeClz
CuCl + FeCls —> CuCl: + FeClz

Cu+2FeCl;i  —> CuClz + 2FeCl

En général, la couche de réserve en gélatine contient un pig-
ment rouge et sa couleur est donc semblable a celle de la sur-
face de la plague de cuivre. Toutefois, lors de I'attaque chi-
mique de la plaque de cuivre, la couche de réserve en gélatine
prend une couleur noire. Par conséquent, 'observation de ce
changement de couleur permet de déceler I'infiltration du
liquide corrosif. D’autre part, on peut controler les caractéris-
tiques de la couche de réserve en gélatine en comparant
Iintervalle de temps qui s’écoule entre le moment de I’appli-
cation du liquide corrosif sur la surface de cette couche et le
début de I'attaque avec une durée de référence. On peut
convenablement mettre en ceuvre ce procédé de controle en
appliquant le liquide corrosif sur une partie de la couche de
réserve en gélatine qui n’intervient pas directement dans le
processus d’impression. Toutefois, ce procédé de controle
présente encore les inconvénients suivants:

(1) Letemps nécessaire pour le contrdle est pratiquement
égal a celui de I’attaque chimique elle-méme.

(2) Silon utilise, comme liquide de contrdle, un liquide
corrosif de faible densité ayant une grande vitesse d’infiltra-
tion et si I'on régle de maniére convenable la relation
mutuelle entre le liquide corrosif de contrdle et les conditions
dans lesquelles on effectue I'attaque chimique, on peut
réduire le temps nécessaire au contrdle. Cependant, méme si
le liquide corrosif atteint la surface de la plaque de cuivre la
couche de réserve en gélatine ne change pas de couleur de
maniére brusque. En outre, I’arrivée du liquide corrosif a Ia
surface de la plaque de cuivre est détectée de maniére visuelle.
1l en résulte donc des erreurs de détection.

(3) Au cours du contrdle, la région soumise & celui-ci subit
une attaque chimique. 11 faut donc choisir la région soumise
au contrdle dans une partie de la plaque imprimante qui
n’intervient pas directement dans I'impression. Le choix de
cette région est souvent difficile.

(4) Dans le cas ol le contrdle met en évidence le fait que la
couche de réserve est défectueuse au point de ne pas pouvoir
étre corrigée lors des opérations subséquentes, il est néces-
saire d’enlever cette couche de la plaque imprimante de fagon
a permettre la réutilisation de cette derniére. Cependant, le
fait que la région soumise au contréle a subi une attaque chi-
mique s’oppose 4 la réutilisation de la plaque imprimante.

Du fait que, comme indiqué plus haut, il ne résulte aucun
avantage particulier de procéder au contrdle avant ’attaque
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chimique, on procéde en général  cette attaque en méme

temps que I'examen des caractéristiques de la couche de

réserve. En d’autres termes, alors que I’on détermine de
maniére visuelle le degré de progression de I’attaque chi-

5 mique en utilisant une échelle de tonalité ou par comparaison
avec I'image & imprimer, on utilise des liquides corrosifs
ayant différentes vitesses d’infiltration en choisissant ces
liquides selon la vitesse d’attaque & obtenir, par rapport & une
valeur de référence, ce qui permet d’effectuer ’attaque en res-

10 tant a I'intérieur du domaine prédéterminé. Toutefois, lors-
qu’on procéde de la sorte, on controle indirectement les
caractéristiques de ia couche de réserve en méme temps que

I’on régle le degré d’attaque. Par conséquent, cette maniére de

faire présente I'inconvénient résultant du fait que, méme si
15 ’on a recours 4 un procédé de régulation de I’attaque, I’at-

taque peut dépasser les limites fixées ce qui s traduit par une

mauvaise finition de la forme imprimante.

Le but de la présente invention est donc de fournir un pro-

cédé de controle de la couche de réserve sur une forme impri-
20 mante permettant I’examen de cette couche de manicre
convenable avant de procéder 4 I'attaque chimique. L’inven-
tion a également pour objet un appareil pour la mise en
ceuvre de ce procédé. Les caractéristiques du procédé selon
I’invention sont spécifiées dans la revendication 1.

L’appatreil pour la mise en ceuvre de ce procédé présente les
caractéristiques énoncées dans la revendication 4. L’inven-
tion sera mieux comprise a la lumiére de la description
détaillée qui va suivre en se référant aux dessins annexés dans
lequel:

30

25

La figure 1 est un diagramme montrant I’agencement d'une
sonde détectrice faisant partie de ’appareil selon I'invention;

La figure 2 est un schéma représentant la disposition de la
sonde détectrice lors de son utilisation pendant la mise en

35 ceuvre du procédé; ‘

La figure 3 est un schéma illustrant une forme d’exécution
d’un circuit de mesure du temps faisant partie de I’appareil
selon I'invention; _

Les figures 4 et 5 sont des diagrammes illustrant le fonc-

40 tionnement du circuit de mesure du temps représenté a la
figure 3;

La figure 6 est un schéma montrant un bloc de raccorde-
ment faisant partie d’une autre forme d’exécution de 'appa-
reil selon I'invention;

Les parties (A) 4 (D) de la figure 7 sont des diagrammes
illustrant le fonctionnement du bloc de raccordement repré-
senté a la figure 6;

La figure 8 est un schéma représentant, partiellement sous
forme de schéma bloc, un circuit faisant partie d’une troi-

50 sieme forme d’exécution de Pappareil selon I'invention;

Les parties (A) et (B) de la figure 9 sont des diagrammes
illustrant le fonctionnement du circuit représenté a la
figure 8;

La figure 10 est une vue en perspective montrant I’aspect

55 extérieur et illustrant I'utilisation de 'appareil de controle
selon I'invention;

Lafigure 11 est une vue en coupe représentant I’appareil de
contrdle représenté 4 1a figure 10 et une forme imprimante
d’héliogravure sur laquelle est monté cet appareil;

La figure 12 est un schéma, en partie sous forme de schéma
bloc, représentant une forme d’exécution d’un circuit de
mesure faisant partie de I’appareil selon I'invention;

Les parties (A) et (B) de la figure 13 sont des diagrammes
explicatifs permettant de décrire la maniére dont on monte
&5 'appareil de controle sur une forme imprimante d’heliogra-

vure; :

Les parties (A) et (B) de la figure 14 sont des diagrammes
chronologiques illustrant le fonctionnement de I'appareil de

45

60
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controle selon Pinvention; et
La figure 15 est un diagramme explicatif représentant I’ap-
plication du liquide de contrdle sur la couche de réserve.

Commme on le voit a la figure 1, 1a sonde détectrice 10 que
I’on utilise dans I'appareil selon I'invention comprend: une
résistance R qui est incorporée dans la sonde 10 et est
connectée en paralléle a la résistance de la couche de réserve;
une paire de conducteurs ou piéces détectrices 1 et 2; et des
bornes de sortie A, Bet C.

Comme on le voit 4 1a figure 2, 1a borne de sortie C de la
sonde 10 est mise en contact avec une forme imprimante (en
cuivre) 11, et les piéces détectrices 1 et 2 sont placées sur la
région soumise a 'inspection de la réserve 12 sur la forme
imprimante 11. Dans ces conditions, on laisse s’écouler dans
la région soumise au contrdle un liquide d’inspection 13
conducteur électrique par dessus les piéces détectrices 1 et 2.

D’autre part, les bornes de sortie A et B sont connectées &
un circuit de mesure du temps 20 qui est représenté 4 la figure
3. Le circuit de mesure du temps 20 est raccordé, par I'inter-
médiaire d’un bloc de connection 21, aux bornes D1 et D2
qui sont respectivement raccordées a la borne de sortie d’un
amplificateur opérationnel 22 et 4 la borne d’entrée négative
de cet amplificateur 22. La borne d’entrée négative de I’am-
plificateur opérationnel 22 est raccordée, par I'intermédiaire
d’une résistance variable R1 de réglage de la sensibilité a une
source de tension négative —V, et la borne d’entrée positive
est mise a la terre. Une résistance de rétroaction R2 est
connectée entre la borne de sortie et la borne d’entrée néga-
tive de ’amplificateur opérationnel 22, cette résistance R2
étant connectée en paralléle a la résistance de la couche de
réserve.

En se référant toujours & la figure 3, on voit que le signal de
sortie AS de I'amplificateur opérationnel 22 est appliqué aux
circuits comparateurs 23 et 24 dans lesquels il est respective-
ment comparé aux tensions de référence VS1 et VS2. Les
signaux de sortie de comparaison C1 et C2 des circuits com-
parateurs 23 et 24 sont appliqués & un circuit logique ET AD
dont le signal de sortie est appliqué 4 I'une des bornes d’en-
trée d’un circuit logique NI/OU ND, dont I’autre borne d’en
trée regoit I'impulsion de sortie PF d’un circuit oscillateur 25.
Le signal de sortie PC du circuit logique NI/OU ND est
appliqué 4 un compteur 26. Les signal correspondant 4 1a
valeur de comptage du compteur 26 est appliqué, par P'inter-
médiaire d’un circuit décodeur 27, & un circuit d’affichage 28,
dans lequel cette valeur est affiché. La remise 4 zéro du comp-
teur 26 s’effectue au moyen d’un interrupteur SW1. Le signal
de sortie PS du circuit oscillateur 25 est composé d’impul-
sions répétitives ayant une fréquence prédéterminée. Les ten-
sions de référence VS1 et VS2, appliquées aux circuits com-
parateurs 23 et 24, sont réglées d’avance a des valeurs prédé-
terminées.

Avant le moment ot le liquide de contrdle 13 s’écoule sur
les pieces de détection 1 et 2 de la sonde détectrice 10, les
bornes A et B sont séparées électriquement I'une de 'autre et,
en conséquence, la résistance entre ces deux bornes de
controle A et B est pratiquement infinie comme indiqué a
I'instant to & la figure 4. En conséquence, la résistance de
rétroaction de I’'amplificateur opérationnel 22 correspond
uniquement 4 la résistance R2 et le signal de sortie C1 du cir-
cuit comparateur 23 s’éléve 4 un niveau logique «1» (qui sera
désigné par la suite uniquement par «1»), alors que le signal
de sortie C2 du circuit comparateur 24 est réglé au niveau
logique «0» (qui sera désigné par la suite simplement par
«0»). En conséquence, le signal de sortie C3 du circuit
logique ETAD est fixé & «0». Le signal de sortie PS du circuit
oscillateur 25 se trouve donc bloqué par le circuit logique
NI/OU ND et le compteur 26 n’effectue aucun comptage.

Lorsqu’on fait écouler le liquide de contréle 13 sur les
piéces de détection 1 et 2 de la sonde détectrice 10 (instant t1),
les piéces détectrices 1 et 2 sont couplées électriquement entre
elles du fait que le liquide de contrdle 13 est conducteur élec-

5 trique, comme indiqué plus haut. En conséquence, la résis-
tance entre les bornes A et B, mesurée dans I'appareil, prend
la valeur correspondant a celle de la résistance R a partir de

I'instant t1. En d’autres termes, la résistance R est mise en

_paralléle avec la résistance R2. En conséquence, la résistance
10 de rétroaction de I'amplificateur opérationnel 22 est égale a:

R8% et le signal de sortie C2 du circuit comparateur 24 prend

la valeur «1». Au cours de cette opération, le signal de sortie

du circuit comparateur 23 est maintenu inchangé 4 la valeur
logique «1». Ainsi, le signal de sortie C3 du circuit logique

15 ET AD s’¢leve 4 la valeur logique «1» 4 I'instant t:, comme
représenté  la figure 5. Le signal de sortie PS du circuit oscil-
lateur 25 est appliqué par I'intermédiaire du circuit logique

NI/ETND au compteur 26 et, en conséquence, le compteur

26 commence le comptage. La valeur de comptage du comp-
20 teur 26 est transformée en valeur de temps par le circuit déco-

deur 27 de sorte que le circuit d’affichage 28 affiche la valeur

de la durée écoulée 4 partir du début de I'opération de comp-
tage. :

Lorsque le liquide de controle 13 s’écoule sur la couche de

25 réserve 12, il s’infiltre progressivement a travers cette couche
et il atteint finalement la forme imprimante 11 4 I'instant ta.

En conséquence, la borne A est raccordée électriquement,

par 'intermédiaire de la forme imprimante 11, 2 la borne C.

En d’autres termes, la résistance entre les bornes A et B devient
30 faible & I'instant t2, comme représenté & la figure 4. En consé-

quence, la résistance de rétroaction de I'amplificateur opéra-

tionnel 22 diminue également ce qui raméne 4 «0» le signal
de sortie du circuit comparateur 22 alors que le signal de
sortie C3 du circuit comparateur 23 s’éléve 4 «I». Ainsi, le

35 signal de sortie C3 du circuit logique ET AD est mis a «0» &
linstant t2, comme représenté a la figure 5. En conséquence, &

I'instant tz, le signal de sortie PS du circuit oscillateur 25 est

bloqué par le circuit logique NI/ET ND et 'opération de

comptage du compteur 26 est interrompue. Ainsi, pendant la
40 période comprise entre I'instant t1 et I'instant t2, ¢’est-a-dire

pendant la période qui s’écoule entre le moment ot le liquide

de controle 13 est appliqué sur la couche de réserve 12 et celui

ou il atteint, par infiltration, la forme d’impression 11, le

compteur 26 compte les impulsions de sortie PS émises par le
45 circuit oscillateur 25. La valeur de comptage du compteur 26
est transformée en indication de temps par le circuit décodeur
27, et la valeur de temps ainsi obtenue est affichée par le cir-
cuit d’affichage 28.

Conformément aux modes de mise ein ceuvre du procédé
qui vient d’étre décrit, le controle s’effectue en courant
continu. Toutefois il est possible d’effectuer le contrdle en uti-
lisant du courant alternatif, Dans ce dernier cas, il est trés
important d’éviter que le liquide de contréle soit soumis & une
€lectrolyse. A cet effet, on modifie le bloc de connection 21 de
la maniére représentée 4 la figure 6. Plus particuliérement, on
raccorde les interrupteurs SW2 & SW5 sous forme de pont
entre les bornes A et B et les bornes DI et D2. La manceuvre
de ces interrupteurs SW2 4 SW5 en position ouverte et fermée
s’effectue de la maniére illustrée  a figure 7. Au cours de la
manceuvre des interrupteurs, des bruits peuvent étre engen-
drés. En vue d’obtenir des signaux redressés en éliminant les
bruits de fond, on raccorde un condensateur en paralléle avec
la résistance R2 de 'amplificateur opérationnel 22. Confor-
mément 4 la forme d’exécution représentée 4 la figure 3, la
borne d’entrée négative de I"amplificateur opérationnel 22 est
raccordée par I'intermédiaire de la résistance variable R1 ala
source de tension négative — V. Toutefois, on peut effectuer le
contrdle en courant alternatif en utilisant une source d’impul-
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sions de courant alternatif au lieu de la source de tension —V.  binaire) du circuit comparateur 111 est appliqué sur I'une des

Si les piéces de détection de la sonde détectrice 10 sont bornes d’entrée d’un circuit logique ET 112, dont l'autre
faites en un matériau, tel que le platine, différant de la borne d’entrée regoit un signal d’horloge CP ayant une fré-
matiére constitutive, le cuivre, de la forme imprimante 11 etsi ~ quence prédéterminée, engendrée par un oscillateur d’impul-
le liguide de controle est un électrolyte, les piéces de détection s sions 113. Le signal de sortie du circuit logique ET 112est

sont raccordées électriquement & la forme imprimante 11 compté au moyen d’un compteur 114. La valeur de comptage
lorsque Ie liquide de contrdle atteint celle-ci. Il en résulte ’ap-  du compteur 114 est transformée en une indication du temps
parition d’une différence de potentiel entre le cuivre de la d’infiltration par un circuit décodeur 115 et elle est affichée

forme imprimante 11 et le platine des piéces de détection. En  par le dispositif d’affichage 120. La valeur de comptage du
conséquence, la mesure du temps peut étre effectuée griced 10 compteur 114 est effacée en agissant sur le bouton de remise &

la détection de cette différence de potentiel. Dans ce cas, le zéro 113. Ala figure 12, la référence R3 désigne la résistance
circuit de détection est obtenu en combinant les résistances de la couche de réserve 201 faisant ’objet de la mesure.
R3 et R5 et un amplificateur opérationnel 29, de la maniére L’appareil de contrdle est placé sur la couche de réserve

représentée a la figure 8 ce qui permet I’obtention d’'unsignal ~ 201. Lorsque I’on place I'appareil de contrdle, en utilisant les
de sortie AS ayant la forme représentée 4 la partie (A)dela 15 forces de gravité et de frottement, sur un objet tel qu'un

figure 9. Les valeurs de seuil sont fixées de la maniére indi- cylindre incurvé et présentant des parties en pente, les élec-
quée par les tensions de référence VS1 et VS2 dans la partie trodes 141 et 142 de mesure de la couche de réserve se trou-
(A) dela figure 9 ce qui permet la mesure de maniére sem- vent placées a des distances différentes de la couche de
blable a celle du cas de 1a forme d’exécution décrite précé- réserve 201 appliquée sur la forme imprimante 200, comme
demment. 20 représenté i la partie (A) de la figure 13. Cet inconvénient se
Les figures 10 et 11 représentent ’agencement matériel trouve éliminé dans I'appareil selon I'invention. En effet,
d’une autre forme d’exécution de I'appareil selon I'invention.  dans cet appareil, I'aimant 160 est disposé de maniére uni-
Un appareil de contrdle 100 est placé sur une couche de forme a la partie inférieure du dispositif de mesure de fagon
réserve 201 formée sur une forme imprimante cylindrique telle que ce dernier est mis en contact, dans sa partie centrale,
pour héliogravure 200 composée d’une couche extérieure de 25 avec la couche de réserve sous Peffet de la force d’attraction
cuivre 202 et d’une couche intérieure de fer 203. s’exercant entre I"aimant 160 et la partie en fer 203 dela

L’appareil de contréle 100 comprend: un boitier 101 dans forme imprimante 200, et ceci & n’importe quel moment,
lequel est logé un circuit de mesure 110 (qui sera décrit parla  comme représenté dans la partie (B) de la figure 13. Ainsi, les

suite), un dispositif d’affichage 120 et une partie de électrodes 141 et 142 de mesure de la couche de réserve, qui
manceuvre 130; des électrodes 141 et 142 qui sont disposées 30 sont placées & la partie centrale du dispositif de mesure, sont
sur une paroi latérale du boitier 101 de maniere a étre mises maintenues 3 une égale distance de la surface soumise a la

en contact avec une région a controler de la couche de réserve  mesure de la couche de réserve ce qui permet d’effectuer la
201 a travers un liquide de contrdle; une feuille de caout- mesure de maniére stable & tout moment. La plaque de fer 161
chouc 150 placée sur le fond du boitier 101; un aimant 160 placée sur 'aimant 160 a pour fonction d’augmenter la force

muni d’une plaque de fer 161, placé sur la feuille de caout- 35 d’attraction de I'aimant 160 et Ia feuille de caoutchouc 150
chouc 150; et une électrode cylindrique 170 raccordée parun  protége la surface de la couche de réserve 201.
fil de connexion 102 au boitier 101. L’appareil de contrdle est monté sur la forme d’impression
Les électrodes de mesure de la couche de réserve 141 et 142 200, de la maniére décrite ci-dessus, de sorte que les élec-
sont entourées par un guide d’électrodes 143, en forme de U, trodes 141 et 142 de mesure de la couche de réserve sont dis-
au dessus duquel est placé un organe d’accrochage 144,en 40 posées au dessus de la partie voulue de la couche de réserve
forme de U, permettant de maintenir en place de maniére 201, I’électrode cylindrique 170 étant placée sur la couche de
stable un récipient de distribution de liquide de contrdle. cuivre 202 de la forme d’impression 200. Dans ce cas, du fait
La partie de commande 130 comprend un bouton de mise que I'aimant 172 est placé 4 la partie inférieure de I’électrode
en marche 131 de I'alimentation électrique, un bouton d’arrét  cylindrique 170, cette derniére est maintenue sur la couche de
132 et un bouton de remise & zéro 133. Les électrodes de 45 cuivre 202 de maniére stable et fixe sous I’effet de la force
mesure de la couche de réserve 141 et 142 sont raccordées par  d’attraction engendrée entre 'aimant 172 et la plaque de fer
I'intermédiaire de fils de connexion au circuit de mesure 110, 203 de la forme d’impression 200, comme représenté a la

et 'électrode cylindrique 170 est connectée par le fil de figure 10.
connexion 102 au circuit de mesure 110. On commence I’opération de contrdle en appuyant sur

La partie inférieure de I"électrode cylindrique 170 est cou- so I'interrupteur 131 d’enclenchement de I'alimentation élec-
verte par une plaque de cuivre 171 sur laquelle est placé un trique. Du fait que, lors de cette opération, I’électrode 142 de
aimant 172 permettant la fixation de I’électrode cylindrique mesure de la couche de réserve est mise a la terre par Pinter-
170 sur la couche de fer 102 du cylindre. La surface supé- médiaire de la résistance R2, son potentiel Vs est a 0 volt pen-
rieure de I’aimant 172 est recouverte d’une couche de résine dant la période comprise entre I'instant to et I'instant t: repré-
173. La plaque de cuivre 171 recouvrant la partie inférieure 55 sentée dans la partie (A) de la figure 14, ce potentiel étant
de I’électrode cylindrique 170 est raccordée par I'intermé- inférieur 4 la tension de seuil +VTr. En conséquence, le signal
diaire d’un conducteur 103 placé & I'intérieur du cable de de sortie du circuit comparateur 111 est & la valeur logique
connexion 102 au circuit de mesure. «0» (comme indiqué dans la partie (B) de la figure 14). L’im-

Le raccordement des électrodes 141, 142 et 170 au circuitde  pulsion d’horloge CP est donc bloquée par le circuit logique
mesure 110 ainsi que I’agencement de ce dernier sont repré- 60 ET 112, et le compteur 114 n’effectue par de comptage.

sentés a Ia figure 12. Plus précisément, Iélectrode de mesure Une fois cet état de chose réalisé, on fait couler sur les élec-
142 de Ia couche de réserve est conectée par I'intermédiaire trodes 141 et 142 de mesure de la couche de réserve un liquide
d’une résistance R1 4 une source de tension électrique +Ver, de contréle SL, conducteur électrique, provenant du réci-

alors que I'électrode 142 de mesure de la couche de réserveest  pient. Plus précisément, on appuie le corps du récipient sur
mise A la terre par I'intermédiaire d’une résistance R2. La ten- s I'organe d’accrochage 144 du récipient, de fagon a faire

sion Vs engendrée sur I’électrode 142 de mesure de la couche écouler le liquide de contréle SL sur les électrodes 141 et 142
de réserve est appliquée 4 un circuit comparateur 111 main- de mesure de la couche de réserve, comme représenté a la
tenu & une tension de seuil Vru. Le signal de sortie CM (signal ~ figure 15. Le liquide de controle SL conducteur électrique est



642 447 6

mis en contact avec la couche de réserve 201 et les électrodes indication, qui correspond au temps d’infiltration, est affi-
141 et 142 de mesure de 1a couche de réserve. En consé- chée par le dispositif d’affichage 120. Le temps d’infiltration
quence, lorsque le liquide de contrdle est appliqué de la du liquide de contrdle dans la couche de réserve 201 se trouve
maniére décrite ci-dessus, c’est-a-dire 4 I'instant t: (figure 14),  donc mesuré. La valeur de comptage du compteur 114 peut
le courant de la source d’énergie électrique + Ve circule dans 5 étre remise a zéro en agissant sur le bouton d’effacement 133.
les résistances R2 et R3, a travers la résistance R1. Ilen Il ressort de la description que précéde que le procédé de
résulte une élévation du potentiel Vs jusqu’a la valeur dedivi-  contréle ainsi que I'appareil selon I'invention permettent
sion de la tension Vm de la résistance R1 et de larésistance R2  d’effectuer I'examen d’une couche de réserve avant d’effec-
et R3 (voir la partie (A) de 1a figure 14). La valeur de division ~ tuer I'opération de gravure chimique. Dans le cas ot cet

dela tension Vm est appliquée au circuit comparateur 111. Du 10 examen révéle que la couche de réserve d’une forme d’im-

fait que 1a valeur de la tension Vm est supérieure 4 la tension pression est défectueuse, on peut réutiliser cette forme d’im-
de seuil +Vru, le signal de sortie CM du circuit comparateur pression, qui est coliteuse, en formant simplement une nou-
111 s’éleve a la valeur logique «1» (voir la partie (B) dela velle couche de réserve. En outre, le résultat du controle
figure 14). Le signal d’horloge CP est donc appliqué par permet de déterminer les conditions optimales pour effectuer

P'intermédiaire du circuit logique ET 112 au compteur 114 qui 15 la gravure par attaque chimique ce qui contribue & ’amélio-
commence I’opération de comptage. La valeur de comptage ration de la qualité de la forme d’impression et 4 1a simplifi-
du compteur 114 est transformée en une indication detemps ~ cation de la tiche constituée par la correction de la forme
par le circuit décodeur 115 cette indication correspondantau  d’impression lors des opérations subséquentes.

temps écoulé depuis le début du comptage t1. En outre, le résultat du contrdle permet d’établir si les opé-
Aprés son application sur la couche de réserve 201, le 20 rations précédentes ont été convenablement effectuées et ce

liquide de contréle SL s’infiltre progressivement & travers la contrble permet donc une vérification de ’ensemble du pro-

couche de réserve 201 et, par conséquent, la résistance de cédé de fabrication de la forme d’impression.

cette couche de réserve 201 diminue progressivement. Ainsi, a Comme liquide de contréle, on peut utiliser tout liquide

partir de 'instant t1, la tension Ve diminue progressivementet  conducteur électrique approprié. Si I’on utilise un liquide non
prend finalement une valeur inférieure 4 la tension de seuil 25 corrosif, on peut procéder au contrdle sans laisser de traces

VrH (4 Iinstant t2) comme représenté 4 la partie (A) dela sur la forme imprimante. Les impressions obtenues au moyen
figure 14. Ceci se traduit par la remise au niveau logique «0» de cette forme imprimante sont nettes.
du signal de sortie CM du circuit comparateur 111, e blocage Le procédé de contrdle et I’appareil qui vient d’étre décrit

du signal d’horloge CP du circuit oscillateur 113 par le circuit ~ permettent de choisir a volonté Ia partie de la forme impri-
logique ET 112 et 'interruption du comptage du compteur 30 mante sur laquelle on effectue le contrdle. Ceci contribue 3

114. Ainsi, pendant la période comprise entre I'instant t: et améliorer la précision de ce contrdle. Contrairement au pro-
I'instant t2, c’est-a-dire pendant le temps compris entre le cédé de controle par observation visuelle, le procédé qui vient
moment ot I’'on applique le liquide de contrdle et celui ou d’étre décrit est fondé sur I'utilisation de circuits électriques
celui-ci s’infiltre dans la couche de réserve jusqu’a une pro- ce qui permet ’obtention d’un résultat objectif, en éliminant
fondeur prédéterminée (correspondant 4 1a tension de seuil 35 les causes d’erreur humaine.

VrH), le compteur 114 compte les impulsions d’horloge CP L’appareil de contrdle peut étre mis en place sur la couche
émises par le circuit oscillateur générateur d’impulsions 113. de réserve de la forme imprimante de maniére pratique et

La valeur de comptage du compteur 114 est transformée en stable et 'exécution des mesures peut étre confiée & toute per-
une indication de temps par le circuit décodeur 115 et cette sonne, méme inexpérimentée.
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